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为客户尽力创造附加值。

厂家直接支持

本公司销售工程师受过专业技术培训，具有广泛

的产品知识和丰富的业务经验。客户在现场接受

技术支持，可以迅速解决问题，节约宝贵时间。

基恩士的不同之处！

涂布 P4

分切 / 分条 Slitting P10

辊压 Calendering P9

卷绕、层叠 P11

极片接合 P13

封装工序 P14

基恩士直销系统

客户

客户 经销商 代理店 厂商

基恩士

一般厂家

不耗时，即刻应对

直接咨询
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当日出货 全面技术支持

凭借基恩士的快速出货系统，迅速送达所需的产品。订购的产品

将从新加坡、马来西亚、泰国、中国、台湾、韩国、美国、墨西哥、

加拿大、英国、德国、法国、意大利及世界各地的物流网点发货。

基恩士将凭借制造现场和自动化方面的丰富知识为客户提供支

持。支持包括从机器选择到投产（产品导入后的现场操作指导

和注意事项说明）的全面支持。

老化

模块化

栈工序

检测 P18

锂离子电池生产线

基恩士的商品为生产相关问题提供各种解决方案。尤其是用于 

EV ／ PHV ／ HV 的锂离子电池，尽管还存在着较多新工艺及难度较大的课

题，基恩士对此也会提供各种解决方案。下一页之后将向大家介绍与这些

技术相关的解决方案。

电解液注入 P16

当日出货 迅速送达产品

客户 基恩士
直接订购

全面技术支持客户

基恩士

选择 导入 技术支持
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金属薄片的弯曲检测

测量涂胶、冲压、绕卷前后的金属薄片弯曲。还能以每

秒 16000 次的超高速采样应对高速线。

超高速 / 高精度测微计

LS-9000 系列

金属薄片的厚度测量

测量金属薄片的厚度。提供用于夹住上下传感头的专用

夹具，消除了光轴偏差引起的误差影响。可简单安装，

高精度测量。

彩色激光同轴位移计 

CL-3000 系列

技术专栏

通过专用夹具及光轴调整功能简单设置

安装误差极少的光轴调整功能

在夹住目标物测量厚度时，要实现高精度测量，两个光轴的

相互校准非常重要。在 CL 系列中，采用专用夹具和 PC 软件

上的光轴调整功能，可以简单准确地调整光轴。

夹住目标物测量厚度时，若两个传感头的光轴不一致，只要目标物轻微抖动或倾斜，就会产生很大误差。而实现了以往很

难实现的光轴精确校准的 CL 系列，则可以高精度进行夹持厚度测量。

厚度 1000 µm

500 µm光轴偏差量

厚度 1000 µm

0 µm光轴偏差量

θ角度 厚度测量结果（µm） 误差（µm）
1.5 987.2 -12.8

1.0 991.1 -8.9

0.5 995.7 -4.3

0.3 997.4 -2.6

0.0 1000.0 0.0

-0.3 1002.6 2.6

-0.5 1004.4 4.4

-1.0 1008.9 8.9

-1.5 1013.4 13.4

θ角度 厚度测量结果（µm） 误差（µm）
1.5 1000.3 0.3

1.0 1000.2 0.2

0.5 1000.0 0.0

0.3 1000.0 0.0

0.0 1000.0 0.0

-0.3 1000.0 0.0

-0.5 1000.0 0.0

-1.0 1000.2 0.2

-1.5 1000.3 0.3

光轴偏
差量

光轴偏
移量为
零

θ

θ

 三角测量方式  CL 系列

CL-3000 系列
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技术专栏

辊缝隙测量 电极涂层厚度测量

测量辊的缝隙。监视辊缝隙，控制装置的反馈，以保持

金属薄片的电极涂敷量不变。

非接触地测量电极涂敷后的厚度。可高精度地测量有光

泽金属薄片与表面粗糙的涂敷面等各种材质。

超高速 / 高精度测微计

LS-9000 系列

彩色激光同轴位移计

CL-3000 系列

金属 黑色橡胶 镜面体 玻璃 凝胶体

CL 系列 传统的激光位移计（以 LC 系列为例）

超高精度测量不同材质、工件

“共焦原理”和“四核处理系统”实现高精度测量，

不易受材质影响。1 个感测头就可测量不同材质。

分辨率

0.25 µm

直线性

±0.20 µm

透明、镜面体 

角度特性

±45°

CL-3000 系列
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辊的平行度测量

使用 2 台激光位移计测量平行度。即使是有光泽的辊，

如果是同轴方式的激光位移计，无需培训即可轻松安装，

进行高精度测量。

彩色激光同轴位移计

CL-3000 系列

辊的跳动测量

测量辊的跳动。可用超小型感测头高精度地测量，不易

受安装场所限制。感测头采用无发热的结构设计，因而

可高精度测量。

彩色激光同轴位移计

CL-3000 系列

技术专栏

发热及电气干扰影响为零

感测头内部无电子部件，仅由镜头构成。 

不受发热及干扰变形、光轴偏差等误差因素影响。

 通电 10 分钟后的传感头示意图

CL 系列传统方式*

* LK-G 系列为例

CL-3000 系列
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* 以 LK系列为例

模压涂布机的缝隙测量

测量间歇涂胶装置的压膜和辊的缝隙。因为是 ø8 mm 的

超小型感测头，所以不会为安装场所所困，可以进行高

精度测量。

彩色激光同轴位移计

CL-3000 系列

金属薄片的晃动检测

检测涂胶前的金属薄片晃动。如果是具有良好角度特性

的 CL 系列，即使金属薄片有晃动，也可以正常测量， 

所以可提高涂胶质量。

彩色激光同轴位移计

CL-3000 系列

超小型、同轴感测头

也可安装在狭小场所

对应曲面、凹坑、高低差能力强

产品阵容包括 ø8 mm 超小型感测头。可安装在难以安装的位置，

不易受并排安装等限制。

采用“彩色共焦方式”。 

测量范围大，耐多重反射，可高精度测量多种材质、形状。

ø8 小型�
感测头

传统的��

激光位移计*

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

1.5

0.75

0

-0.75

-1.5

位移量

（mm）

位置（mm）

即使是光泽表面，也具有出色的角度特性

即使仅部分受光，也能测量

技术专栏

CL 系列传统方式*

CL 系列传统方式*

CL-3000 系列

是以往*体积的

1∕50
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技术专栏

电极端部的翘起检测 电极端部的形状测量

在线测量电极端部的翘起及中断、未涂胶宽度等形状。

以最快 64 kHz 的高速采样，实现在线全数检测。

测量间歇涂胶中涂敷的电极端部形状。使用一维激光位

移计的 CL 系列测量形状。因为共焦原理下的角度特性

良好，可以正确检测湿润状态的电极端部的形状。

超高精度在线轮廓测量仪

LJ-X8000 系列

彩色激光同轴位移计

CL-3000 系列

柱面物镜

采用特别设计的柱面物镜，照射平行光。�

抑制目标物表面的反射光扩散。

稳定测量不同表面状态的工件
搭载具有特别开发的单帧 HDR 功能的超高灵敏度 CMOS。 

通过一次拍摄可同时测量黑色（反射率小）和光泽面（反射率大）的

表面形状，实现了高灵敏度的大动态量程。

如果优化平面部分，会造

成斜面及较暗部分的受光

量不足

如果优化成斜面部分，会

造成近似平面部分受光量

过多

反射率大反射率小

高精度 CMOS 为以往* 的 4 倍
搭载实现超高的 3200�points／profile 的新

开发高精度 CMOS。

大口径受光镜头
搭载相当于以往设备* 1.7 倍的大口径受

光镜头，提高受光量。并且采用本公司的

光学设计，实现超高分辨率。

1.7 倍

通过高灵敏度和大范围动态量

程，可正确地呈现出形状

LJX 系列传统方式*

LJ-X8000 系列

 无单帧 HDR 功能  LJ-X 系列

* LJ-V 系列为例
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电极厚度测量

辊的平行度测量

测量冲压后的电极厚度。提供用于夹住上下传感头的专

用夹具，消除了光轴偏差引起的误差影响。可简单安装，

高精度测量。

使用 2 台激光位移计测量平行度。即使是有光泽的辊，

如果是同轴方式的激光位移计，无需培训即可轻松安装，

进行高精度测量。

彩色激光同轴位移计 

CL-3000 系列

彩色激光同轴位移计 

CL-3000 系列

辊缝隙测量

辊的跳动测量

测量辊的缝隙。监视辊缝隙，控制装置的反馈，以保持

金属薄片的电解池材料的涂敷量不变。

测量辊的跳动。可用超小型感测头高精度地测量，不易

受安装场所限制。感测头采用无发热的结构设计，因而

可高精度测量。

超高速 / 高精度测微计

LS-9000 系列

彩色激光同轴位移计 

CL-3000 系列
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切割机摆动测量 电极的晃动检测

测量剪切机刀的跳动。由于是超小型的传感头， 即使狭小

空间也能轻松安装，并可高精度测量。

检测缝口装置上的电极晃动。如果是具有良好角度特性

的 CL 系列，即使电极有晃动，也可以正常测量。

彩色激光同轴位移计

CL-3000 系列

彩色激光同轴位移计

CL-3000 系列

缝口后的电极端部的毛刺检测

检测在电极的缝口后产生的端部毛刺。 

如果是 LJX 系列，通过 3200 point／Profile 的超高精细

测量，可以进行稳定检测，微小的毛刺也不会放过。

电极的弯曲

检测缝口前的电极弯曲，进行反馈控制。即使生产线速

度高，如果是每秒 16000 次采样的 LS 系列，也能稳定检

测。

超高精度在线轮廓测量仪

LJ-X8000 系列

超高速 / 高精度测微计

LS-9000 系列
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电极的绕卷不规则检测

绕卷工序后，检测是否有绕卷不规则。如果是 X 轴分辨

率为最小 2.5 μm 的 LJX 系列，可正确测量每 1 块电极的

形状。

超高精度在线轮廓测量仪

LJ-X8000 系列

电极的弯曲

检测卷绕前的电极弯曲，进行反馈控制。即使生产线速

度高，如果是每秒 16000 次采样的 LS 系列，也能稳定检

测。

超高速 / 高精度测微计

LS-9000 系列

技术专栏

高速采样的机理

工件振动速度（mm/s）

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0
100 300 500 700 900

相对于振动工件的误差

以平均次数 1次使 ø1 的针规振动，然后测量。

高速曝光 CMOS

16000 回／秒的高速采样
通过将测量用 CMOS 的周边回路集成到 1个芯片中，大幅

提高 S/N 比，实现高速采样。例如，可以按约 1�mm的间距

测量按 1000�m/ 分流过的工件。此外，高速抖动的工件也可

以稳定测量。

监控 CMOS
可监控工件，并进行倾斜度校正

的 CMOS。 发射器 / 接收器位置测量 CMOS
测量发射器和接收器间位置的 CMOS。

高速曝光 CMOS
将积分放大器集中到一块芯片的专用设

计测量用 CMOS。

LS-9000 系列

：传统的激光扫描方式（以 LS-5000系列为例）

：LS-9006

误
差

（μm）
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技术专栏

电极的切割位置检测 电极的层叠偏离检测

将层叠前的电极切割位置反馈到装置。通过正确捕捉电

极端部的形状，可高精度地检测边缘位置。

通过正确捕捉涂布材料端部的形状，可高精度地检测边

缘位置。

层叠工序后，检测是否有层叠偏离。如果是 X 轴分辨率

为最小 2.5 μm 的 LJX 系列，可正确测量每 1 块电极的形

状。

超高精度在线轮廓测量仪

LJ-X8000 系列

超高精度在线轮廓测量仪

LJ-X8000 系列

细致入微地精确呈现目标物形状

利用 3200 points 的高度数据呈现目标物的截面形状。 

可使用“真实形状”进行测量及检测。

如果呈现截面形状的测量点

较少，则很难精确地呈现目

标物的形状。而且，难以发

现细小的凹陷及突起等异常。

LJ-X8000 系列采用超高的

3200�points/profile，可以细

致入微地精确呈现目标物形

状。而且还可实现细微凹陷

及突起等外观检测。

新开发  形状保持过滤器功能

将目标物的形状保持不变，排除反射光波动等干

扰成分的过滤器功能。

有形状保持过滤器 连接器的平整度检测

无形状保持过滤器功能

平滑化处理造成的变形

LJX 系列

LJ-X8000 系列
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组装

极片接合部的接合不良检测

安全阀的残厚测量

检测极片接合部的接合不良。即使是相同的背景颜色，

也使用高度数据检测，因此检测稳定。还可以正确检测

微小浮动及剥落。

测量安全阀的残厚。提供上下传感头的光轴调整专用夹

具，无需培训即可轻松安装，实现高精度测量。

超高精度在线轮廓测量仪

LJ-X8000 系列

彩色激光同轴位移计 

CL-3000 系列

超声波拼接机的喇叭振动测量

盖子的翘曲测量

测量超声波拼接机的喇叭振动。可以确认在更换喇叭时

是否达到了规定的振幅量。由于是小型感测头，拆装简

单，可利用 392 khz 的超高速采样正确测量。

在盖子焊接前检测盖子有无翘曲。CL 系列采用同轴方式

的测量原理，因此即使是有光泽的铝，也可以稳定测量。

超高速 / 高精度 CMOS 激光位移传感器

LK-G5000 系列

彩色激光同轴位移计 

CL-3000 系列
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组装

盖子焊接前的盖子位置、间隙检测 盖子焊接后的焊道形状检测

测量激光焊接前的盖子和外壳位置。可以利用具有高 X

轴分辨率和大动态量程的 LJX 系列正确测量。

检测激光焊接焊道的缺陷。不仅是明暗图像，还可以使

用 3D 形状图像检测，因此可正确检测缺陷。

超高精度在线轮廓测量仪

LJ-X8000 系列

超高精度在线轮廓测量仪

LJ-X8000 系列

技术专栏

无论是存在高低差的测量目标物，还是在进行高度变

化的测量时，都进行高精度测量。

即使 Z 轴的测量范围大，也可以稳定测量，与相机

检测相比，发挥超高的应对能力。

不具有类似自动对焦功能的相机，其对焦位

置是固定的。因此，若是和目标物的距离发

生变化，拍摄时就会焦点模糊，难以获得正

确的轮廓。LJX 系列的光学系统采用沙姆定

律光学系统，可始终进行对焦拍摄。

即使存在高低差的目标物， 

也可以稳定检测

3D 测量的特别之处

搭载专用光学系统

光学设计不同

焦点模糊。

相机

高度 40�mm 可清晰拍摄。

  以高低差 40 mm 的倾斜拍摄时

如果是 LJX 系列，即使目标物的位置改变，也不会出现焦点模糊。

焦点模糊

LJX 系列

LJX 系列一般的 3D 相机*

CCD 相机

LJ-X8000 系列

半导体

激光

半导体

激光

CMOS CMOS

*�投受光部分离的相机
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密封部位的厚度测量

测量叠层板型电池的密封部位的厚度。通过不易受目标

物的材质和颜色的影响而进行稳定测量的 CL 系列，提高

质量。

彩色激光同轴位移计 

CL-3000 系列

圆柱电池的盖子和柱体的高度差、间隙

测量焊接前的盖子和柱体的间隙和高度差。LJX 系列搭

载景深较大的沙姆定律光学系，即使是有段差的目标物，

也能对准焦距拍摄，进行稳定检测。

超高精度在线轮廓测量仪

LJ-X8000 系列

组装

技术专栏 CL-3000 系列

将光集中于测量点内的 4 点，用 4 个 CMOS 接受反射光。根据获得的各个受光光谱将测量值的可靠性数值化，并通过运算

处理排除微小凹凸的影响，计算出准确、稳定的测量值。

Quad 处理系统

  金属粗糙表面　表面粗糙度的影响

对粗糙表面也能高精度测量

▶

稳定的测量值

可靠性 高

CMOS CMOSCMOS CMOS

高低 低

特色运算处理

分光器

：传统的激光位移计 *
： CL系列

测
量
值

（µm）

移动距离�（mm）

0

30

-30

-20

-10

10

20

0 2015105

* 以 LC 系列为例
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技术专栏

2 点间 

的距离

2 直线

的交角

直线交

点与平

面的 

距离

两平面

的角度

计算对象 计算方法

距 离 ・2点间的距离　・点与直线的距离　・点与平面的距离　・2直线间的距离

角 度 ・2直线间的交角　・直线与平面的角度　・2平面间的角度

点 ・点　・2直线的交点　・直线与平面的交点　・2点间的点　・点与直线间的点　・点与平面间的点�
・从点到直线引一条垂线时的交点

直 线 ・直线　・连接 2点间的直线　・点与直线的中线　・将直线投影到平面时的直线　・2平面间的交线

平 面 ・平面　・2点的中面　・点与平面的中面　・点与直线相交形成的平面　・2直线相交的平面

球 ・球

凸舌的折弯角度测量 电解液注入后的液面高度

测量凸舌的折弯角度。如果是 LJV 系列，可对拍摄的 3D

图像数据进行几何公差测量。

测量电解液注入后的液面高度。CL 系列在测量原理上采

用同轴的彩色共焦方式，因此可以稳定地测量位于孔深

处的液面高度。

可以随心所欲地测量捕捉到的 3D 形状。

实现以前面型相机很难实现的高度、倾

斜角度等考虑 XYZ 的尺寸检测。此外，

位移传感器等在点和线的测量中检测位

置不明确、可靠性低的课题也通过捕捉

工件整体的形状进行测量来解决。

3D 几何测量
仅需选择测量位置 

即可轻松实现测量

复杂形状工件 3D 几何运算也可随心所欲

选择“点与面的距离”，然后选

择作为基准的面

仅选择目标点

轻松测量�

也可参照已设定的其他工具的

坐标、面、直线

检测出来！

组装

LJ-V7000 系列

超高精度在线轮廓测量仪

LJ-V7000 系列

彩色激光同轴位移计 

CL-3000 系列
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组装

封装后的焊道缺陷检测

测量封装后的盖子的焊接形状。在焊接后焊道形状、 

焊溅物等检测过程中，不易受材质的颜色的影响，实现

正确检测。

干涉式同轴 3D 位移测量仪

WI-5000 系列

封装前的定位检测

检测封装前的盖子浮起及位置。完全同轴测量的 WI 系列

在测量时不易产生死角。因此可实现稳定检测。

干涉式同轴 3D 位移测量仪

WI-5000 系列

技术专栏 WI-5000 系列

金属镀层 树脂 陶瓷

测
量
值

普通的激光位移计 * WI-5000系列

实现大范围动态量程的 WI-5000 系列可通过单脉冲同时测量从金

属镀层（反射光大）到陶瓷（反射光小）的各种材质。测量诸如

树脂等半透明物体时，由于没有内部反射的影响，可准确捕捉其

形状。

上
下
驱
动

光学单元

受光元件

SLD光源

分光镜

参照镜

接物
透镜

玻璃刻
度尺

照射目标物的光线

照射参照镜的光线

干涉光

白色干涉原理可解决由于目标物的材质及色差产生的偏移量，以及由于死角产生的难以测量的区域等妨碍正确形状测量的

问题。

不受材质及颜色的影响

在测量有深度的目标物时，由于反射光被阻挡，因此使用传统 *

的三角测距方式难以测量。WI-5000 系列由于采用同轴测量的方式，

不会产生视觉上无法测量的区域。

* 与本公司 LK-G5000 系列产品的比较

无死角影响
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电芯的厚度测量

测量电芯单体的厚度。电芯的厚度会因为插入中间的电

极卷绕 / 层叠情况发生变化。可在线高速准确地测量是否

在规定厚度内。

彩色激光同轴位移计 

CL-3000 系列

机械手停止位置测量

随着生产线实现高速化，要求机械手也要实现高速化。

测量此时的反复位置精度。利用长量程且可高精度测量

的 CL 系列，可实现稳定检测。

彩色激光同轴位移计 

CL-3000 系列

组装

技术专栏 CL-3000 系列

以往的激光位移计* 在移动到测量

范围的边缘时光点直径会变大，

受此影响精度会趋于变差。 

CL 系列的光点直径在测量范围内

的不同位置不会发生变化，可实

现整个范围内的高精度测量。

NEAR 参考距离 FAR
远距离 蓝色

中距离 绿色

近距离 红色

 普通三角测距方式激光位移计* 的受光元件上的

光点直径

NEAR 参考距离 FAR

采用彩色共焦方式实现大范围的高精度测量

 彩色共焦方式的受光元件上的光点直径

测量范围大、全范围高精度

CL 系列采用彩色共焦方式，可始

终利用准确对焦波长的光进行测

量，在测量范围的不同位置光点

直径不会发生变化，可实现高精

度测量。

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-10000 -8000 -6000 -4000 -2000 0 2000 4000 6000 8000 10000

抛光面的直线性数据

直
线
性
误
差

测量距离 [mm]

[μm]

p-p 11.0 µm
20

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20
-3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000

S135 30 mm 白树脂 直线性数据

测量距离 [mm]

直
线
性
误
差
[μm]

 CL-3000 系列（典型案例） 普通三角测距方式激光位移计* 的直线性

* LK-G系列为例
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电芯的外观检测 端子的间距和高度差测量

进行电芯单体的外观检测。不仅是明暗图像，也可以使用

3D 形状正确检测角部产生的凹坑、侧面产生的瑕疵等。

测量正极、负极端子的高度差及间距。由于采用 LJX 系列

的 CMOS 动态量程大，即使目标物的材质以及颜色各不相

同，均能稳定测量。

超高精度在线轮廓测量仪

LJ-X8000 系列

超高精度在线轮廓测量仪

LJ-X8000 系列

检测

技术专栏 LJ-X8000 系列

杂散光抑制功能

抗多重反射、漫反射、干扰光

抑制光泽目标物多重反射及漫反射引起的杂散光的影响，

呈现出真实形状。

滑轮的形状测量、打痕检测杂散光抑制功能 OFF 杂散光抑制功能 ON

“高度图像”就是使用高度测量数据形成的高低差来表现

颜色变化的图像。 

它不易受目标物表面的刻印及图样等表面状态的影响， 

可以检测出凹凸等。

使用不受背景影响的“高度图像”进行检测

浓淡图像

凹陷检测结果

高度图像

打痕深度
0.19 mm

打痕斜面缺陷深度
0.19 mm
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检测

Busbar外观质量检测

检测 busbar 外观质量，不仅有明暗图像 

还可以使用 3D 形状进行复合检测，因而可提高可靠性。

超高精度在线轮廓测量仪

LJ-X8000 系列

模组 busbar的宽度测量

非接触测量模组 busbar 的宽度，即使使用大型游标卡尺等 

难以测量的目标物，也可以使用 CL 系列简单、高精度地

进行测量 .

彩色激光同轴位移计 

CL-3000 系列

技术专栏 LJ-X8000 系列

振动导

致的干扰

偏心导

致的干扰

浓淡图像高度图像

IC 树脂面的平面度检测和芯片字符检测

同时检测高度图像和浓淡图像

通过同时检测高度图像和浓度图像，可进行使用没有高低差的字符及标记的位置修正。

此外，还可以测量浓度图像的宽度和长度。

振动补正滤波器

通过抑制搬运时的振动和偏心引起的干扰，可以实现稳定的

检测。通过在线检测可以消除会成为瓶颈的振动和偏心导致

的数据起伏。

处理后图像

处理后图像

原图像

原图像
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正端子的高度差测量

进行端子的高度差测量。即使在测量时目标物的设置位

置发生偏差，也可以通过所有方向位置校正功能，进行

稳定的高度差测量。

充放电试验时的膨胀检测

测量电池的充放电试验时的膨胀变化。通过安全方面的

评价等，可以掌握在内部发生异常时，随着时间会发生

什么样的形状变化。

利用“全方位位置补正功能”，无需定位即可实现在线的精

确测量、检测。

技术专栏

无需定位

印刷电路板中存在错位及倾斜，如果在这种状态下进行测

量，将无法正确检测。

利用“全方位位置补正功能”，通过识别工件的错位及倾斜，

并自动修正，即可进行稳定检测。

 无全方位位置补正功能  LJX 系列

LJ-X8000 系列

检测

超高精度在线轮廓测量仪

LJ-X8000 系列

超高精度在线轮廓测量仪

LJ-X8000 系列

印刷电路板上的封装部件 高度检测
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检测电池侧面的凹陷

检测电池侧面产生的凹陷。因为使用了高度数据进行 3D

形状检测，所以不易受电池侧面的字符和标志等背景的

影响，可以正确检测。

检测负端子的凹陷

检测负端子的凹陷。采用白色干涉原理的 WI 系列可以通

过以面的形式捕捉目标物来一次性测量高度，因此微小

的凹陷也可以瞬间检测。

检测

超高精度在线轮廓测量仪

LJ-X8000 系列

干涉式同轴 3D 位移测量仪

WI-5000 系列

技术专栏 LJ-X8000 系列

削减工时 设定只需三步

检测工具设定 位置偏移补正设定

通过自动设定拍摄条件以及直观的检测工具，轻松完成设定。

只需根据要检测的内容，选择“工具”图标即可。

从高度及宽度测量到凹凸检测、字符识别等，有大约

30 种类型可供选择。

利用目标物的浓淡或轮廓等信息，可对错位进行修正。

根据形状及表面状态，从图标中选择。

 操作繁琐的传统机型

 LJ-X 系列

设定

完成

拍摄设定 检测设定
位置偏移 

补正设定

大幅削减工时

设定

完成
轻松设定仅需三步

2D 形状测量

3D 形状测量

3D 外观检测

高度差 /宽度 截面面积 角度

图形的位置

直线的�

位置和角度

轮廓的位置

块状物的重心

边缘的位置

圆心

曝光时间设定 光量设定
检测灵敏度�

设定
距离换算设定 位置检测设定 位置修正设定距离修正设定检测范围设定 倾斜检测设定
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电池的全长测量

用两个传感器探头夹住安装，测量电池的全长。传感器

探头的安装也通过使用专用固定夹具和光轴调整功能，

可以简单安装，实现高精度测量。

检测

彩色激光同轴位移计 

CL-3000 系列

电池的多点外径测量

测量电池的外径。因为以拍摄的投影图像为基础进行测

量，所以 1 次拍摄可以同时测量多点外径。另外，由于

采用了远心镜头，拍摄景深较大，即使目标物的位置偏离，

也能在聚焦的状态下进行检测。

在线投影图像测量仪 

TM-X5000 系列

技术专栏

通过放大光圈值，实现了深景深（在发射

接收方向上具有广泛的测量区域）。通过

在发射侧和接收侧均采用远心光学系统，

可清晰拍摄边缘，并在发生目标物的错位

时，确保测量精度不变。

擅于应对目标物的错位

可发行校正证书，得到仅凭相机无法获取

的可追溯性。

以校正证书保证精度

位置偏移时�

边缘会模糊

即使位置发生偏移，

边缘依旧清晰

 目标物偏离合适位置时

 目标物处于合适位置时

TM-X5000系列

LS-9000/TM-X5000系列

TM-X5000CCD 相机

校正证书

检测结果报告书

追溯体系图

独立行政法人 产业技术综合研究所

标准刻度

标准刻度

精密坐标 测量装置

在线投影图像测量仪 TM-X5000系列

国家（国际）标准

JCSS计量法认证的校正机构

常用标准

参考标准

被校正测量仪
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